%\ POLITECNICO E
SIS MILANO 1863 /MU\R

i Funded by the
* ** European Union
e NextGenerationEU

Il Rettore

- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010;
- Visto il D.M. n. 226 del 14.12.2021;

- Visto il Regolamento del Politecnico di Milano in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con
D.R. n. 0159327 del 07/07/2023 e in particolare l'art. 7 che disciplina le modalita di nomina dei
componenti delle commissioni per I'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;

- Visto il proprio decreto Prot. 181841 del 23/07/2024 relativo al bando di concorso per
I'ammissione al dottorato di ricerca: 40° ciclo ingr. 01/11/2024: BANDO DOTTORATO PNRR
630 corso di INGEGNERIA DEI MATERIALI / MATERIALS ENGINEERING - SURFACE
MODIFICATION FOR MEMS ;

- Visto/a il verbale del collegio dei Docenti /la nota del coordinatore del corso in data 10/09/2024
nel quale si deliberano/ che designa i componenti della commissione d'esame di ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca,

DECRETA
la Commissione Giudicatrice per il concorso di ammissione al dottorato di ricerca: 40° ciclo ingr.

01/11/2024: BANDO DOTTORATO PNRR 630 corso di INGEGNERIA DEI MATERIALI /
MATERIALS ENGINEERING - SURFACE MODIFICATION FOR MEMS e cosi costituita:

Cognhome e nome Ruolo
NOBILI LUCA GIAMPAOLO Membro effettivo
MAGAGNIN LUCA Membro effettivo
SANSOTERA MAURIZIO Membro effettivo

Il Rettore

Prof. Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'amministrazione Digitale
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